POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION

<
N
3 {
D Sygnatariusz EA MLA
EA MLA Signatory

CERTYFIKAT AKREDYTACJI
LABORATORIUM WZORCUJACEGO

ACCREDITATION CERTIFICATE OF CALIBRATION LABORATORY

Nr AP 005

Potwierdza sie, ze: / This is to confirm that:

+METROTEST” Sp. z o.0.
LABORATORIUM POMIAROWE
ul. Stoczniowa 2, 82-300 Elblag

spetnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
meets requirements of the PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 standard

Akredytowana dziatalno$¢ jest okreslona w Zakresie Akredytacji Nr AP 005
Accredited activity is defined in the Scope of Accreditation No AP 005

Akredytacja pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania

wymagan jednostki akredytujacej okreslonych w kontrakcie Nr AP 005
This accreditation remains in force provided the Laboratory observes
the requirements of Accreditation Body defined in the Contract No AP 005

Akredytacji udzielono dnia 31.12.1997 r.

Accreditation was granted on 31.12.1997

WA i EAL) DYREKTOR
[=/ . 7" T POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI
| 5| /irasns | D 1
\A\ ZlhEialn [§ [,y [,
\ D\ =% k%, /6 AN
\& Z S >
| { - LUCYNA OLBORSKA

019557

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2019 roku




PCA Zakres akredytacji Nr AP 005

ZAKRES AKREDYTACJI

LABORATORIUM WZORCUJACEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR CALIBRATION LABORATORY
Nr/No AP 005

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/lssue 17 z/of 22.08.2019

Nazwa i adres / Name and address

PCA ,METROTEST” Sp. z o0.0.
ul. Stoczniowa 2
>0< 82-300 Elblag
WZORCOWANIE
e e
AP 005

Kategoria laboratorium / | Wzorcowanie / Calibration:
Category of laboratory 6.01 diugos¢”
6.02 kat "

dziatajace w statej 6.03 dtugos¢ (geometria powierzchni)”)

siedzibie (S) oraz (lub) 7.01 napiecie DC”
poza nig (P) / acting in 7.02 prad DC”
permanent facilities (S) 7.03 napigcie AC”
and (or) outside (P) 7.04 prad AC”

7.05 rezystancja DC”

7.15 elektryczna symulacja wielkosci”

12.01 sita”

12.02 moment sity”

19.01 temperatura (termometria elektryczna)”
Pomiar / Measurement:

6.01 diugos¢”
6.02 kat ")

Wersja strony/Page version: A

) Numeracja wielkosci mierzonych zgodna z podang w zatgczniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostepnym na stronie internetowej
www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to document DAP-04,
available at PCA website www.pca.qov.pl

/KIEROWNIK DZIALU AKREDYTACJI
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ELZBIETA GRUDNIEWICZ

Niniejszy dokument jest zatacznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 005 z dnia 22.08.2019 r.
Cykl akredytacji od 04.08.2017 r. do 30.12.2021 r.
Status akredytacji oraz aktualno$é zakresu akredytacji mozna potwierdzi¢ na stronie internetowej PCA www.pca.gov.p/

This document is an annex to accreditation certificate No AP 005 of 22.08.2019
Accreditation cycle from 04.08.2017 to 30.12.2021
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 005

Laboratorium Pomiarowe
ul. Stoczniowa 2, 82-300 Elblag

; " : Niepewnos$¢ Kat. .
Obiekt wzorcowania Zakres pomiarowy pomiaru CMC Lab. Metoda pomiarowa
diugosé
- przymiary wstegowe (0 +5000) mm (0,081 + 0,0071 In) mm S MT/I-204
Ilnwm
(0 +10000) mm (0,162 + 0,0142 I,) mm
Inwm
przyrzady suwmiarkowe: (0 +2000) mm (13 + 22 In) pm S MT/I-202
- suwmiarki Inwm
- gtebokosciomierze suwmiarkowe
- wysokos$ciomierze suwmiarkowe
przyrzady suwmiarkowe specjalne - (0 + 50) mm 14 pm S MT/1-202
spoinomierze cyfrowe, analogowe
- pomiary spoin na ptaszczyzZnie
przyrzady mikrometryczne: (0 + 25) mm 1,2 pm S MT/I-205
- mikrometry zewnetrzne (25 + 50) mm 1,2 pm
(50 + 75) mm 1,3 ym
(75 + 100) mm 1,4 pym
(100 + 200) mm 1,8 ym
(200 + 300) mm 2,3 um
(300 + 400) mm 3,0 ym
(400 + 500) mm 3,7 ym
(500 + 600) mm 4,5 ym
(600 + 700) mm 5,6 ym
(700 + 800) mm 6,0 pm
(800 + 900) mm 6,9 pm
(900 + 1000) mm 7,6 ym
(1000 + 1100) mm 7,9 ym
(1100 + 1200) mm 8,5 uym
(1200 + 1300) mm 9,2 ym
(1300 + 1400) mm 10,7 pm
(1400 + 1500) mm 11,0 ym
(1500 + 1600) mm 12,1 ym
(1600 + 1700) mm 12,9 pm
(1700 + 1800) mm 13,6 ym
(1800 + 1900) mm 14,3 pm
(1900 + 2000) mm 15,0 ym
- mikrometry wewnetrzne (5+ 30) mm 1,2 pm
(30 + 55) mm 1,5 um
- glowice mikrometryczne (0 + 50) mm 1,0 pm
- $rednicéwki mikrometryczne (2+100) mm 1,9 ym
tréjpunktowe (100 + 200) mm 3,3um
(200 + 300) mm 4,3 ym
- $rednicowki mikrometryczne (0 +100) mm 1pm
dwupunktowe (100 + 200) mm 1pum
(200 + 300) mm 2pm
(300 + 400) mm 2pm
(400 + 500) mm 2pum
(500 + 600) mm 2pm
(600 + 700) mm 8 um
(700 + 800) mm 10 pm
(800 + 900) mm 12 pm
(900 + 1000) mm 14 pm
(1000 + 1100) mm 15 um
(1100 + 1200) mm 16 ym
(1200 + 1300) mm 17 pm
(1300 + 1400) mm 18 pm
(1400 + 1500) mm 19 pm
(1500 + 1600) mm 20 ym
(1600 + 1700) mm 21 ym
(1700 + 1800) mm 22 ym
(1800 + 1900) mm 22,5 pm
(1900 + 2000) mm 23 ym
(2000 + 2100) mm 24 ym
(2100 + 2200) mm 25 pm
(2200 + 2300) mm 26,5 pm
(2300 + 2400) mm 27,5 pm
(2400 + 2500) mm 29 pm
(2500 + 2600) mm 30 ym
(2600 + 2700) mm 32 ym
(2700 + 2800) mm 34 ym
(2800 + 2900) mm 37 ym
(2900 + 3000) mm 38 ym

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 005

. " . Niepewnos$¢ Kat. "
Obiekt wzorcowania Zakres pomiarowy pomiaru CMC Lab. Metoda pomiarowa
- wzorce nastawcze do wymiaréw (0+100) mm 1,0 ym S MT/I-214
zewnetrznych (100 + 200) mm 1,1 pm
(200 + 300) mm 1,2 ym
(300 + 400) mm 1,4 pm
(400 + 500) mm 1,6 pm
(500 + 600) mm 1,8 pm
(600 + 700) mm 8 uym
(700 + 800) mm 10 pm
(800 + 900) mm 11 pm
(900 + 1000) mm 12 pm
(1000 + 1100) mm 13 pm
(1100 + 1200) mm 13,5 pym
(1200 + 1300) mm 14 pm
(1300 + 1400) mm 15 um
(1400 + 1500) mm 16 pm
(1500 + 1600) mm 17 pm
(1600 + 1700) mm 19 ym
(1700 + 1800) mm 21 pm
(1800 + 1900) mm 22 pm
(1900 + 2000) mm 23 pym
- pier§cienie wzorcowe (1+10) mm 0,8 um S MT/I-210
(10 + 290) mm 1,6 pm - przy uzyciu maszyny
(1+ 800) mm* 2,7 ym* wspétrzednosciowej
PRISMO*
- przyrzady czujnikowe: (0 +1/0,001) mm 0,3 pm S MT/1-203
czujniki analogowe i cyfrowe (0 + 12/0,001) mm 0,7 pm
(0 + 25,4/0,001) mm 0,8 ym
(0 + 50/0,001) mm 1,0 ym
(0 +10/0,01) mm 0,7 ym
(0 +100/0,01) mm 1,4 ym
- $rednicéwki czujnikowe (4+18) mm 0,7 ym
(18 + 50) mm 1,0 ym
(50 + 150) mm 1,7 ym
(150 + 315) mm 3,2 um
(315 + 500) mm 4,9 ym
- gtebokosciomierze czujnikowe (0 + 50) mm 0,7 pm
(50 + 100) mm 0,9 pm
(100 + 150) mm 1,2 pm
(150 + 200) mm 1,5 pm
- grubosciomierze czujnikowe (0 + 50) mm 2,0 ym S MT/1-230
- macki czujnikowe (0 + 500) mm 2,0 ym
- grubosciomierze ultradzwigkowe (0 + 50) mm 6,0 pm
- mierniki do pomiaru grubos$ci powtok (0+1) mm 1,0 pm
- szczelinomierze (0,01 + 2) mm 1,0 pm S MT/I-212
- sprawdziany tloczkowe (1+30) mm 1,0 pm S MT/I-218
(30 + 50) mm 1,0 pm
(50 + 80) mm 1,1 uym
(80 + 100) mm 1,2 pm
- wateczki pomiarowe (0,05 + 20) mm 1,0 pm S MT/1-232
- folie wzorcowe (0,002 + 25) mm 1,0 ym S MT/1-219
- sprawdziany gwintowe trzpieniowe walcowe (1+100) mm 3,0 ym S MT/I-233
(100 + 300) mm 3,2 ym
- sprawdziany gwintowe pier§cieniowe walcowe (5+ 100) mm 3,2 ym S MT/I-233
(100 + 200) mm 3,4 um
kat
- katomierze uniwersalne (0 +360)° 1,5 S MT/1-206
- katowniki walcowe diugo$¢ ramienia: kat: S MT/I-207
- katowniki dwuramienne (0 + 1000) mm* 2,4 pm* - przy uzyciu maszyny
wspétrzednosciowej
PRISMO*
- poziomnice liniatowe (0+0,1) mm 0,0008 mm/m S MT/1-231
(0 +20) mm 0,002 mm/m
diugo$¢ (geometria powierzchni)
- ptyty pomiarowe MT/1-229
(160x100 +1000x630) mm 1,4 pm S - przy uzyciu maszyny
wspoétrzednosciowej
PRISMO
(250x250 +2500x2000) mm 2,0 ym S,P - przy uzyciu
poziomnicy /
interferometru
- liniaty powierzchniowe (10 + 1400) mm* 1,4 ym S MT/I-211
- przy uzyciu maszyny
wspéirzednosciowej
PRISMO*
- liniaty krawedziowe (50 + 100) mm 0,7 um S MT/I-211
(10 + 1400) mm* 1,4 pm* - przy uzyciu maszyny
wspoétrzednosciowej
PRISMO*

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 005

. . . Niepewnos¢ Kat. s
Obiekt wzorcowania Zakres pomiarowy pomiaru CMC Lab. Metoda pomiarowa
napiecie DC
- multimetry analogowe i cyfrowe 100 pV + 1000 V S MT/I-252
- mierniki napigcia analogowe i cyfrowe 100 yV + 1 mV 6,0 %
(1+10) mVv 0,6 %
(10 + 100) mV 0,065 %
100 mV + 100 V 0,009 %
(100 = 1000) V 0,006 %
prad DC
- multimetry analogowe i cyfrowe 20pA+20A S MT/I-252
- mierniki pradu analogowe i cyfrowe (20 + 100) pA 0,5 %
- mierniki cegowe 100 pA +1 mA 0,09 %
1mA+2A 0,08 %
(2+10) A 0,3 %
(10 + 20) A 0,09 %
(20 = 100) A 1,5%
(100 + 1000) A 0,6 %
napigcie AC
- multimetry analogowe i cyfrowe 1mV+1000V S MT/1-252
- mierniki napigecia analogowe i cyfrowe (50 + 100) Hz
(1+10) mV 1,2%
(10 + 100) mV 0,24 %
100 mV + 100 V 0,085 %
(100 + 1000) V 0,060 %
prad AC
- multimetry analogowe i cyfrowe 20pA+20A S MT/1-252
- mierniki pradu analogowe i cyfrowe (50 + 100) Hz
- mierniki cegowe (20 + 100) pA 4,2 %
100 pA 1 mA 0,85 %
1mA+1A 0,16 %
(1+2)A 0,08 %
(2+20)A 0,4 %
(20 =+ 100) A 1,5%
(100 + 1000) A 0,6 %
rezystancja DC
- multimetry analogowe i cyfrowe 0,01 Q + 100 MQ S MT/I-252
- mierniki rezystancji analogowe (0,01+0,1)Q 2,4%
i cyfrowe 0,1+1)Q 0,58 %
1Q+19MQ 0,012 %
(19 + 50) MQ 0,3%
(50 + 100) MQ 0,18 %
elektryczna symulacja wielkos$ci
- wskazniki (mierniki) temperatury, w tym (-200 + 850) °C 0,02°C S MT/1-250
regulatory temperatury (-200 + 1800) °C 0,6 °C
- rejestratory temperatury
- przetworniki temperatury
- symulatory temperatury
sita
- sitomierze (0,1 + 500) N 0,12 % S MT/1-125
500 N + 400 kN 0,47 %
(400 + 1000) kN 0,70 %
moment sity
- klucze dynamometryczne (0,2+1000) Nm 0,4 % S MT/I-124
- wkretaki dynamometryczne (1000 + 3000) Nm 0,7 %
- przetworniki momentu sity (0,2+1,0) Nm 0,4 % MT/1-128
(1+1000) Nm 0,3 %
(1000 + 4000) Nm 0,6 %
temperatura (termometria elektryczna)
- czujniki termoelektryczne z metali szlachetnych (80 + 1050) °C 1,3°C S MT/I-251
typu S
- czujniki termoelektryczne typu K i J
- termometry elektryczne (w tym elektroniczne) (-80 + 100) °C 0,05°C S MT/I-255

Wersja strony: A

Niepewno$é pomiaru CMC stanowi niepewno$¢ rozszerzong przy prawdopodobienstwie rozszerzenia
ok. 95 %. Warto$¢ wyrazona w procentach jest niepewnoscig pomiaru wzgledng i dotyczy procentowego
udziatu w wartoséci wielkoéci mierzonej. W pozostatych przypadkach niepewno$¢ pomiaru CMC wyrazona

jest w jednostkach wielkosci mierzone;.
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 005

Laboratorium Pomiarowe

ul. Stoczniowa 2, 82-300 Elblag

. . . Niepewnos¢ Kat. :
Obiekt pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru CMC Lab. Metoda pomiarowa
diugosé
- kule pomiarowe (0 + 600) mm 1,0 pm S MT/I-223 - przy uzyciu
- sprawdziany specjalne diugos$ciomierza
- prébniki poziomego ULM 600
- wzorce diugosci (0 +1200) mm 2,5 um S MT/I-224 - przy uzyciu
- wzorce tukéw maszyny pomiarowej
- sprawdziany szczelinowe PRISMO
- plyty specjalne
- stoliki pomiarowe
- liniaty sinusowe
- sprawdziany stozkowe
- probniki
- pryzmy pomiarowe
- sprawdziany specjalne
- sprawdziany specjalne (0 +1000) mm 54 ym S MT/I-227 - przy uzyciu
mikrometru
- sprawdziany specjalne (0+1000) mm 29 ym S MT/1-228 - przy uzyciu
suwmiarki
- wzorce zarysow gwintow (0 + 200) mm 3,2um S MT/I-225 - przy uzyciu
- sprawdziany specjalne mikroskopu
- prébniki pomiarowego
- wzorce kreskowe
- szczelinomierze klinowe
- czujniki specjalne (0+1000) mm 4,9 pm S MT/I-226 przy uzyciu
- sprawdziany specjalne wysokos$ciomierza
kat
- wzorce diugosci (0 + 360)° 10” S MT/I-224 - przy uzyciu
- sprawdziany szczelinowe maszyny pomiarowej
- plyty specjaine PRISMO
- stoliki pomiarowe
- sprawdziany stozkowe
- pryzmy pomiarowe
- sprawdziany specjalne
- wzorce zarysow gwintow (0 + 360)° 2’ S MT/I-225 - przy uzyciu

- sprawdziany specjalne

- prébniki

- wzorce kreskowe

- szczelinomierze klinowe

mikroskopu
pomiarowego

Wersja strony: A

Niepewno$¢ pomiaru CMC stanowi niepewno$¢ rozszerzong przy prawdopodobienstwie rozszerzenia

ok. 95 % i jest wyrazona w jednostkach wielkosci mierzone;.
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 005

Filia Laboratorium Pomiarowego
ul. St. Sulimy 1, 82-300 Elblag

. . . Niepewnos¢ Kat. .
Obiekt wzorcowania Zakres pomiarowy pomiaru CMC Lab. Metoda pomiarowa
diugosé
- plytki wzorcowe kl. 0, 1, 2 (0,5 + 100) mm (0,042 + 0,42 I,) pm S MT/1-201
Ihwm
- ptytki wzorcowe kl.1, 2 (125 + 500) mm (0,065 + 0,65 I) pm S MT/-217
Inwm
przyrzady suwmiarkowe: (0 + 630) mm (13 +221,) pm S MT/1-202
- suwmiarki Ihwm
- gtebokos$ciomierze suwmiarkowe
- wysokos$ciomierze suwmiarkowe
przyrzady suwmiarkowe specjalne - (0 + 50) mm 14 pm S MT/1-202
spoinomierze analogowe i cyfrowe
- pomiary spoin na ptaszczyznie
- przymiary sztywne (0 + 3000) mm (0,061 + 0,0021 I,) mm S MT/I-204
Inwm
- przymiary pétsztywne (0 + 3000) mm (0,061 + 0,0021 I,) mm
Inwm
- przymiary wstegowe (0 +3000) mm (0,061 + 0,0021 I,) mm
Inwm
przyrzady mikrometryczne: (0 + 25) mm 1,2 ym S MT/I-205
- mikrometry zewnetrzne (25 + 50) mm 1,2 ym
(50 = 75) mm 1,3 pm
(75+ 100) mm 1,4 pm
(100 + 200) mm 1,8 pm
(200 + 300) mm 2,3 ym
- mikrometry wewnetrzne (5+ 30) mm 1,2 pm
(30 + 55) mm 1,5 pm
- $rednicéwki mikrometryczne (0 +100) mm 1pm
dwupunktowe (100 + 200) mm 1um
(200 + 300) mm 2pm
(300 + 400) mm 2um
(400 + 500) mm 2pum
(500 + 600) mm 2pum
(600 = 700) mm 8 ym
(700 = 800) mm 10 pm
(800 + 900) mm 12 ym
(900 + 1000) mm 14 pm
(1000 + 1100) mm 15 um
(1100 + 1200) mm 16 ym
(1200 + 1300) mm 17 pm
(1300 + 1400) mm 18 pm
(1400 + 1500) mm 19 pm
(1500 + 1600) mm 20 pm
(1600 + 1700) mm 21 pm
(1700 + 1800) mm 22 ym
(1800 + 1900) mm 22,5 um
(1900 + 2000) mm 23 ym
- wzorce nastawcze do wymiaréw (0 +100) mm 1,0 pm S MT/I-214
zewnetrznych (100 + 200) mm 1,1 ym
(200 + 300) mm 1,2 ym
(300 + 400) mm 1,4 pm
(400 + 500) mm 1,6 pm
(500 + 600) mm 1,8 ym
(600 + 700) mm 8 ym
(700 + 800) mm 10 ym
(800 + 900) mm 11 pm
(900 + 1000) mm 12 pm
(1000 + 1100) mm 13 pm
(1100 + 1200) mm 13,5um
(1200 + 1300) mm 14 pm
(1300 + 1400) mm 15 pm
(1400 + 1500) mm 16 pm
(1500 + 1600) mm 17 pm
(1600 + 1700) mm 19 pm
(1700 + 1800) mm 21 pm
(1800 + 1900) mm 22 ym
(1900 + 2000) mm 23 ym
przyrzady czujnikowe: (0 + 1/0,001) mm 0,3 um S MT/1-203
- czujniki analogowe i cyfrowe (0 +12/0,001) mm 0,7 pm
(0 + 25,4/0,001) mm 0,8 ym
(0 + 50/0,001) mm 1,0 ym
(0 +10/0,01) mm 0,7 ym
(0 + 100/0,01) mm 1,4 pm
- $rednicéwki czujnikowe (4+18) mm 0,7 pm
(18 + 50) mm 1,0 ym
(50 + 150) mm 1,7 ym
(150 + 315) mm 3,2um
(315 + 500) mm 4,9 pym

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 005

" . . Niepewnos¢ Kat. 2
Obiekt wzorcowania Zakres pomiarowy pomiaru CMC Lab. Metoda pomiarowa
- gtebokosciomierze czujnikowe (0 + 50) mm 0,7 ym S MT/1-203
(50 + 100) mm 0,9 um
(100 + 150) mm 1,2 um
(150 + 200) mm 1,5 pm
- grubosciomierze czujnikowe (0 + 50) mm 2,0 ym S MT/I-230
- macki czujnikowe
- waleczki pomiarowe (0,05 + 20) mm 1,0 ym S MT/I-232
- sprawdziany gwintowe trzpieniowe walcowe (1+100) mm 3,0 um S MT/1-233
(100 + 300) mm 3,2 ym

Wersja strony: A

Niepewnos¢ pomiaru CMC stanowi niepewnos¢ rozszerzong przy prawdopodobienstwie rozszerzenia

ok. 95 % i jest wyrazona w jednostkach wielkosci mierzone;.
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 005

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AP 005

Status zmian: wersja pierwotna - A

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK )
DZIALU AKREDYTACJI WZORCOWAN

M AL F £ Gruoblecsie

019555 ~— .
ELZBIETA GRUDNIEWICZ
dnia: 22.08.2019 .
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